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Przedmiotem wynalazku jest czujnik do bezdo-
tykowego pomiaru amplitud i czestoSci drgan
wystepujacych w warunkach dynamicznych pod-
czas pracy maszyn i urzadzen, na przyklad bicia
promieniowego waléw, wrzecion, narzedzi lub
drgan innych czesci, zespoléw, jak korpusy i ima-
ki w czasie ich pracy z wlasciwymi im obcigze-
niami.

Mierzona wielko§é przetwarzana w proporcjo-
nalng wielko$§¢ elektryczng ma zalezno$é liniows.

Dotychczas stosowane bezdotykowe czujniki ta-
kie jak, indukcyjne, magnetyczne, magnetostryk-
cyjne, pojemnoSciowe, piezoelektryczne, elektrofo-
tooptyczne z uzyciem fotokomoérek, majg szereg
wad lub niedogodno$ci a przede wszystkim nieli-
niowoéé charakterystyki skomplikowang budowe,
czesto wysokie napiecie zasilania, duze gabaryty
oraz konieczno$§¢ stosowania ukladéw calkujgcych
dla uzyskania proporcjonalno$ci wskazan mierni-
ka w funkcji przetwarzanych wielkosci. Wiekszo$é
przytoczonych czujnikéw jest nieprzydatna, gdy
material, z ktérego wykonano element badany jest
niemagnetyczny lub nie przewodzi pradu elek-
trycznego. Wszystkie natomiast musia wspolpraco-
wa¢é z zespolem drogich, skomplikowanych, duzych

gabarytowo przyrzadéw jak oscylografy, wzmac- .

niacze o bardzo. duzych wspélezynnikach wzmoc-
nienia i temu podobne. Wymagane sg wiec wyso-
kie kwalifikacje obstugi,” zaangazowanie duzych
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§rodk6w finansowych i konieczno$é¢ doprowadzenia
napiecia z sieci.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie niedo-
godnoSci dotychczas stosowanych czujnikéw, za$
zadaniem wynalazku jest stworzenie nowej kon-
strukeji czujnika o prostej budowie i liniowej
charakterystyce.

Zadanie to zcstalo rozwigzame przez skonstruo-
wanie czujnika do bezdctykowego miernika ampli-
tud i czestoSci drgann mechanicznych, z liniowsg
charakterystyka, skladajgcego sie z metalowego
korpusu z umieszczonymi wewngtrz: Zrédlem Swia-
tta w postaci zaréwki elektrycznej, lustrem o prze-
kroju parabolicznym, soczewkami, pryzmatem
optycznym i fotodiodg, przy czym do korpusu
przytwierdzony jest uklad mechaniczny do usta-
wiania szczeliny miedzy przestong a badanym
przedmiotem.

Czujnik wedlug wynalazku odznacza sie liniowa
charakterystyka przetwarzanych wielkoS§ci, prosta -
i zwartg konstrukcja co podnosi jego niezawod-
no$é, matymi gabarytami i cieZzarem, niezalezno$-
ciag wskazan od materialu, z ktérego wykonano
element drgajacy, zasilaniem z typowych baterii
oraz temperaturcwag kompensacjg wskazan. Kon-
strukcja, zastosowane materialty oraz otwory w
obuaowle zapewniaja -wyeliminowanie wplywu
promieniowania cieplnego zarowki. Odpowiednie
ekranowanie czujnika i przewodow eliminuje
wplyw obcych rozproszonych pdél magnetycznych
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i elektrycznych. Miniaturyzacja wymiaréw, maty
ciezar, duza odporno§¢ mechaniczna, ekonomia za-
silania, przy jednoczesnych dobrych wiasSciwo$ciach
oraz niskim koszcie wytwarzania, zastosowanie
wszystkich elementéw skladanych produkcji kra-
jowej, co umozliwia latwé naprawe w przypad-
ku zniszczenia czeSci skladowych, predysponuja
czujnik nie tylko do badan w Instytutagh czy wiel-
kich zakladach przemyslowych ale réwniez w kon-
trolach technicznych zakladéw przemystowych pro-
tdukujacych lub remontujgcych maszyny i urza-
- dzen, _

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykladzie wykonania przedstawionym na rysun-
ku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat dziaia-
nia a fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5 przedstawiaja
widok czujnika w rzutach i przekroju A—A.

Czujnik do bezdotykowego miernika amplitud
i czestoSci drgan mechanicznych wedlug wynalaz-
ku sklada sie z lustra 1, przekroju parabolicz-
nym, ktére ofwietla éwiat@m z zaréwki 2 o ma-
tej mocy, uklad dwéch sogzewek 3 i 4 o ksztal-
cie pétwalcéw, usytuowanych prostopadle wzgle-
dem siebie, skupiajacych w przekr6j prostokatny
wigzke $§wiatla, ktéra po przejSciu przez pelnota-
migcy pryzmat 5 oSwietla szczeline zawarta mie-
dzy badanym drgajacym przedmiotem.a przesuw-
na, na zadany zakres, przy pomocy przelacznika
zakres6w, nakretka — przestong 6. Drgania ele-
mentu badanego modulujg szczeline, co z kolei
wywoluje zmiane strumienia §wietlnego, ktory pa-
dajac na miniaturowg fotodiode 8, polaczona w
ukladzie elektrycznym jako fotoopornik w gatezi
czynnej F, mostka, co wywoluje zmiany amplitu-
dy napiecia w przekatnej pomiarowej E—F pro-
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porcjonalng do amplitudy i czestotliwoSci drgan
mechanicznych. Sygnal wyjSciowy z przekatnej
pomiarowej- wyprowadzony jest ekranowanym ka-
blem 9 do miernika. Zasilanie napieciem stalym
mostka podane jest na przekatnej zasilania C—D.
Zasilanie zaréwki podane jest ekranowanym ka-
blem 10. Zmiany parametréw czynnej fotodiody
8 wskutek zmiany temperatury otoczenia kompen-
sowane sj druga fotodioda 7 umieszczong w ra-
mieniu symetrycznym F; mostka. Dla realizowa-
nia precyzyjnego zerowania zastosowano potencjo-
metr 11 w gatezi P. Do korpusu czujnika przy-
twierdzony jest uklad mechaniczny do ustawiania
szczeliny, skladajacy sie z prowadzonej nakretki
12, na $rubie 13, przy czym nakretka 12 ma na
obwodzie uklad otworéw, w ktéryeh umieszczone
sa sprezyny 14 dzialajace na kulki 15 i kasujgce
luzy miedzy $rubg .13 i nakretkg 12. Luzy miedzy -
§ruba 13 a nakretka — przeslong 6 kasowane s3

‘sprezyng 16 umieszczong na dolnej czeSci Sruby 13.

Zastrzezenie patentowe

Czujnik do bezdotykowego miernika amplitud i
czestoSci drgan mechanicznych z liniowg charak-
terystyka, znamienny tym, ze w metalowym kor-
pusie umieszczona jest elektryczna zaréwka (2)
o maltej mocy i podiluznym wldknie, nad ktéra
znajduje sie lustro (1) o przekroju parabolicznym
oraz uklad optyczny skladajgcy sie z dwdch socze-
wek (3) i (4), pryzmatu (5) i nakretki — przesto-
ny (6) wraz z bezluzowym mechanicznym ukladem
do ustawiania szczeliny,  przy czym na drodze,
przechodzacego przez szczeline strumienia Swietl-
nego umieszczona jest fotodioda (8), w ktérej ob-
woéd elektryczny wilgczona jest kompensacyjna fo-
todioda (7).
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